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(54) Bezeichnung: Gegenstand mit Versiegelung und dessen Verwendung in einer Druckmaschine

(57) Hauptanspruch: Gegenstand mit einer Oberflache,
welche zur Erhéhung ihrer Fluidtrage- und/oder -aufnah-
mefahigkeit mikrostrukturiert vergréert ist und Substruktu-
ren mit einer Substruktur- Versiegelung aufweist, dadurch
gekennzeichnet, dass die versiegelnden Substanzen anti-
statische Eigenschaften aufweisen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung befasst sich mit
Gegenstanden und deren Oberflachen gemal dem
Oberbegriff des Anspruchs 1 und deren Verwendung
in einer Druckmaschine gemafR Anspruch 7.

[0002] Derartige Gegenstande und deren Verwen-
dung sind beispielsweise aus der DE 689 10 319 T2
bekannt.

Stand der Technik

[0003] Es ist haufig winschenswert, einen Gegen-
stand mit einer hydrophilen oder, allgemeiner, fluid-
philen bzw. flissigkeitsliebenden Oberflache vorzu-
sehen. Dies ist etwa der Fall, wenn das Fluid von ei-
nem ersten zu einem zweiten Ort auf der Oberflache
transferiert werden soll. Ein typischer Fall ist hierbei
in Druckmaschinen realisiert, wo Farbe Ubertragen
werden muss.

[0004] Es ist vorgeschlagen worden, die Oberfla-
chen solcher transferierender Gegenstande mit auf-
geflammten, aufgesputterten oder ahnlich aufgetra-
genen Schichten zu versehen, etwa aus CrO,. Bei
diesen ergibt sich die Hydrophilie, soweit die Mecha-
nismen verstanden sind, aus der Strukturierung der
Oberflache.

[0005] Es kdnnen dabei beispielsweise in Rastere-
lektronenaufnahmen fladenférmig wirkende Bereiche
entstehen. Die groben Umrisse der Fladen selbst be-
stimmen dabei eine Mikrostruktur, die aber in den Be-
reichen, wo zwei oder mehrere Fladen Ubereinander
zu liegen kommen, feiner substrukturiert sind, also
feine Substrukturporen aufweisen, an denen die Fla-
den nicht dicht gepackt sind. Die Hydrophilie wird nun
der schwammartigen und/oder porenartigen, jeden-
falls aber strukturierten Oberflache insofern zuge-
schrieben, als vermutet wird, dass in die Poren Fluid
eindringt und damit die Fluidaufnahmefahigkeit er-
héht wird.

[0006] Problematisch ist aber, etwa im Druckma-
schinenbereich, dass nicht reines Ld&sungsmittel
und/oder reines Fluid aufgetragen wird, das vollstan-
dig abgeldst werden kann, sondern oftmals Pigmente
und dergleichen vorhanden sind. Diese setzen sich
dann in oder vor die Poren und flihren sowohl zu ei-
ner schlechter werdenden Fluidphilie als auch zur
Verschmutzung insgesamt.

[0007] DE 689 10 319 T2 beschreibt eine Feucht-
walze fir eine Offsetdruckpresse, wobei die Oberfla-
che Substrukturen mit einer Substrukturversiegelung
aufweist.
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Aufgabenstellung

[0008] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, Neues fur die gewerbliche Anwendung
bereitzustellen.

[0009] Die Lésung dieser Aufgabe erfolgt durch die
Merkmale der Anspriiche 1 und 7. Bevorzugte Aus-
fuhrungsformen finden sich in den Unteranspriichen.

[0010] Vorgeschlagen wird somit zunachst ein Ge-
genstand mit einer Oberflache, welche zur Erhéhung
Ihrer Fluidtrage- und/oder -aufnahmefahigkeit mikro-
strukturiert vergréRert ist und Substrukturen mit einer
Substruktur-Versiegelung aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die versiegelnden Substanzen anti-
statische Eigenschaften aufweisen.

[0011] Vorzugsweise weist dieser Gegenstand eine
Amplitude und eine rdumliche Frequenz aufweisende
Grund- und Feinstruktur auf, wobei die Grundstruktur
im Vergleich zur Feinstruktur eine gréRere Amplitude
und eine niedrigere rdumliche Frequenz aufweist.

[0012] Grundlegend ist somit die per se paradox er-
scheinende Erkenntnis, dass, obwohl die Strukturie-
rung vorgenommen wurde, um die Fluidtrage-
und/oder -aufnahme- und/oder transferfahigkeit mi-
krostrukturiert zu vergréRern, die Fluidmenge bei
wiederholtem Transfer durch Versiegeln erhoht wer-
den kann. Erreicht werden dabei trotzdem Vorteile,
indem eine Substruktur-Versiegelung erzielt wird. Es
wurde erkannt, dass zwar so kleine Kapillaréffnungen
womoglich verschlossen werden, dass aber bei ge-
eigneter Ausbildung der Versiegelung dennoch im
Eingangsbereich der Kapillare genug Fluid an der ge-
gebenenfalls und im Idealfall nur sehr kleine und
kleinste Poren versiegelnden Versiegelung fixiert
werden kann, wobei die kleinen und kleinsten Poren
insbesondere einen Faktor zwei, insbesondere einen
Faktor 5, insbesondere bevorzugt eine Grofenord-
nung kleiner als die Makrostrukturierung sein kann,
welche allerdings ihrerseits mit versiegelt sein kann.

[0013] Die Mikrostruktur muss nicht periodisch, son-
dern kann stochastisch und/oder quasistochastisch
ausgebildet sein. Insbesondere kann zunachst eine
nichtglatte Oberflache vorgesehen sein, insbesonde-
re mit einer Grundstruktur héherer Amplitude und ge-
ringerer raumlicher Frequenz, auf welcher eine Fein-
struktur mit geringerer Amplitude und héherer raum-
licher Frequenz aufgebaut ist und/oder wird.

[0014] Es ist mdglich und bevorzugt, wenn die Mi-
krostruktur durch Bereiche flach und/oder fladenfor-
mig Ubereinander liegenden Materials gebildet ist.
Dies kann erzielt werden, wenn die Mikrostruktur
durch bei der Herstellung auf die Oberflache prallen-
des Material gebildet ist. Die Mikrostruktur kann da-
bei durch aufspritzen und/oder aufflammen von Ma-
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terial gebildet sein, insbesondere durch ein Metallo-
xid, insbesondere CrO,,.

[0015] Die Substruktur- Versiegelung kann oleopho-
be Eigenschaften aufweisen und/oder vollkommen
oleophob sein. Zugleich kann die Versiegelung hy-
drophil sein und/oder hydrophob. Erstaunlich ist hier-
bei, dass insbesondere eine hydrophobe Versiege-
lung einer hydrophilen Struktur dauerhaft bessere Er-
gebnisse liefern kann als eine unversiegelte Oberfla-
che.

[0016] Es ist auch méglich, die Oberflachenenergie
des Gegenstandes anzupassen an das Fluid und be-
nachbarte Gegenstande, von denen oder auf die
transferiert wird. Diese Einstellung der Oberflachene-
nergie kann insbesondere durch eine Beschichtung
der beteiligten, etwa im Betrieb aneinander angren-
zenden Teile erzielt werden. Eine Beschichtungszu-
sammensetzung mit sehr geringer Oberflachenener-
gie ist beispielsweise aus der EP 0 587 667 B1 be-
kannt. Im Hauptanspruch dieses vorveréffentlichten
Dokumentes wird eine metallorganische Beschich-
tungszusammensetzung angegeben, die eine mit im
Mittel 5 bis 30 Fluoaratomen perfluorierte Gruppe
aufweist, welche an ein oder mehrere aliphatishe
Kohlenstoffatome gebunden sind, die durch mindes-
tens zwei Atome von M getrennt sind. Eine solche
Beschichtungszusammensetzung weist eine geringe
Oberflachenenergie auf. Werden statt einiger oder al-
ler der Fluoratome z. B. Alkylgruppen eingebaut,
steigt die Oberflachenenergie der resultierenden Zu-
sammensetzung respektive der mit der Zusammen-
setzung behandelten Oberflachen, und zwar um so
weiter, je weniger Fluoratome ausgetauscht werden.
Die Oberflachenenergien werden typisch zwischen
10 mJ/m? und 80 mJ/m? eingestellt, bevorzugt zwi-
schen 15 mJ/m? und 70 mJ/m?. Dabei wird bevorzugt
darauf geachtet, dass die zur Beschichtung verwen-
dete Zusammensetzung besonders niederviskos ist,
also gut in die Poren flief3t und so primar dort wirken
kann, wo es erwinscht ist, ndmlich im Substrukturbe-
reich.

[0017] Die Zusammensetzung wird zudem bevor-
zugt sehr verdunnt auf die strukturierte Oberflache
aufgetragen. Hintergrund ist, dass die zu versiegeln-
den Substrukturen, da sie nur gering abrasiv belastet
sind, auch nur geringe Schichtdicken bendtigen und
zugleich die diinnen Schichten die Versiegelung nur
feinster Poren und/oder Substrukturen ermdglichen,
dabei nicht aber auch solche Poren und/oder Sub-
strukturen verschlossen werden, die aufgrund ihrer
GroRe nicht so leicht durch Pigmentablagerungen
oder dergl. selbst verschmutzen daher auch keiner
Versiegelung bedirfen, da sie dauerhaft zur Fluidphi-
lie des Gegenstandes beitragen.

[0018] Die Versiegelung kann mit fluorierten, insbe-
sondere mit mehrfach fluorierten Substanzen erfol-
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gen. Solche kdénnen Beschichtungszusammenset-
zungen sein auf der Basis von Polykondensaten von
einer oder mehreren hydrolisierbaren Verbindungen
mindestens eines Elements M aus den Hauptgrup-
pen Il bis V und den Nebengruppen Il bis IV des Pe-
riodensystems, wobei zumindest ein Teil dieser Ver-
bindungen neben den hydrolisierbaren Gruppen A
auch nichthydrolisierbare kohlenstoffhaltige Gruppen
B aufweist und das Gesamt-Molverhaltnis von Grup-
pen A zu Gruppen B in den zugrunde liegenden mo-
nomeren Ausgangsverbindungen 10 : 1 bis 1 : 2 be-
tragt, wobei bei einem vorgegebenen Anteil der Zu-
sammensetzung Gruppen B Gruppen B' sind, die
durchschnittlich 5 bis 30 Fluoratome aufweisen, die
an ein oder mehrere aliphatische Kohlenstoffatome
gebunden sind, die durch mindestens zwei Atome
von M getrennt sind, und wobei weiter bei einem
zweiten Anteil der Zusammensetzung die Gruppen B
solche Gruppen B" sind, die so gewahlt sind, dass
sich fur diesen eine héhere Oberflachenenergie er-
gibt, die Uber 25 mJ/m?, insbesondere (iber 60 mJ/m?
betragt. Der untere Wert von 25 mJ/m? unterscheidet
sich vergleichsweise wenig von dem der hoch fluo-
rierten Zusammensetzungsanteile, was eine feine
Einstellung erlaubt, wahrend der zweite héhere Wert
ein breiteres Spektrum an Einstellmoglichkeiten
schafft. Insbesondere kann die Oberflachenenergie
des zweiten Anteils auch noch hdher liegen, wie z. B.
bei 70 oder 80 mJ/m?. Es sei erwahnt, dass bei der
Wahl des zweiten Zusammensetzungsanteils vor al-
lem und primar von Bedeutung ist, dass einerseits die
erforderliche hohe Oberflachenenergie gegeben ist
und sich andererseits in der Mischung mit dem per-
fluorierten ersten Anteil noch eine hinreichende be-
standige und damit insbesondere gut auf einem Sub-
strat vernetzende Zusammensetzung ergibt.

[0019] Esist vorgesehen, dass die Versiegelung an-
tistatische Eigenschaften aufweist, was die Pigment-
entfernung beim Transfer besonders beglnstigt
und/oder dass die Kratzfestigkeit erhdht ist. Dies
kann durch Verwendung geeigneter Nanoteilchen in
der Versiegelungszusammensetzung bewirkt sein.

[0020] Es sei erwahnt, dass in die Versiegelung —
insbesondere durch hochfrequente Wirbelstrome er-
warmbare — Teilchen eingebracht werden kénnen,
vorzugsweise Nanoteilchen, die in der Beschichtung
verbleiben. Wenn die Teilchen durch hochfrequente
elektromagnetische Wechselfelder erwarmt werden,
erwarmt sich die gesamte Schicht mit. So kann eine
Aushartung der Zusammensetzung erreicht werden,
ohne den gesamten Gegenstand aufwarmen zu mus-
sen. Alternativ kann die Beschichtung auch mit einem
hinreichend leistungsfahigen und fur die Erzielung
hinreichend hoher Temperaturen ausgefegten Heil3-
luftgeblase und/oder einer Infrarotlichtquelle erwarmt
werden.

[0021] Die Versiegelung kann mit einer Lésung vor-
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genommen werden, die kein Fluorsilan enthalt, was
den Vorteil hat, dass eine lokale Micellenbildung in
den Poren sicher vermieden wird und die Versiege-
lung verbessert wird. Stattdessen koénnen erfin-
dungsgemal Nanoteilchen und aktive Bindephasen
enthalten sein.

[0022] Als Versiegelungslosung wird erfindungsge-
malR vorgeschlagen eine Losung, die folgende Kom-
ponenten enthalt: Kieselsol, Kieselsaureesther, wel-
che anhydrolysiert oder teilhydrolysiert sind und/oder
kondensiert sind und/oder organisch modifizierte Kie-
selsaureesther, wobei die organische Modifikation
durch Gruppen bewirkt wird, die eine Ankopplung des
Monomers ermdglichen, welches spater aufgebracht
wird, um die Oberflacheneigenschaften zu erzielen.
Das Anhydrolysieren, Kondensieren usw. der Kiesel-
saureverbindung hat zur Folge, dass erstens die Po-
ren besser verschlossen werden kénnen und zwei-
tens eine chemisch stabile Verbindung zum Unter-
grund, beispielsweise Chromdioxid, wie es auf ver-
chromten Oberflachen von Druckmaschinen zu fin-
den ist, erhalten werden kann.

[0023] Als Nanoteilchen, die in der Versiegelungslo-
sung gleichfalls enthalten sein kdnnen, kénnen Yttri-
umsalze oder Nanoteilchen ITO, ATO, FTO oder Me-
tallteilchen in Nanogrofie eingesetzt werden. Durch
diese konnen antistatische Eigenschaften vermittelt
werden. Daneben sind auch andere Nanoteilchen
einsetzbar. Der Grund fiir die Verwendung von Nano-
teilchen ist, dass die Bulkkomponente beim Trocknen
schrumpft, was nach Eindringen in die auszufillen-
den Poren neuerlich Risse zur Folge hétte. Die Nano-
teilchen verhindern die Rissbildung bei Schrumpfen
der Versiegelungsldsung, dienen also als Fillmateri-
al. Dazu ist bevorzugt, wenn sie Durchmesser von z.
B. 1/10 der typisch aufzufiillenden Poren haben, so
dass sie gut in diese eindringen kénnen.

[0024] Es ist auch mdglich, Monomere, insbesonde-
re fluorierte Monomere nicht auf eine zugrunde lie-
gende Versiegelung aufzutragen, sondern direkt auf
z B. in einer Druckmaschine vorhandene Gegenstan-
de, insbesondere Walzen, Rasterwalzen etc.. Dabei
ist dies moéglich, obwohl viele Walzen Metalloberfla-
chen aufweisen. Ursachlich dafir, dass dies mdglich
ist, ist die Tatsache, dass Metalloberflachen, soweit
es sich nicht um Edelmetalle handelt, regelmafig
oberflachlich oxidiert sind, d. h. Oxide/Hydroxide u.
dgl. aufweisen. Bei kinetischer Aktivierung (Erwar-
mung) der aufzutragenden Substanz und/oder der zu
beschichtenden Oberflache steht dann genligend
Energie zur Verfiigung, um eine Kondensation zu be-
wirken. Bei der Kondensation bilden sich einerseits
Bindungen zwischen der Metalloberflache und dem
Monomer aus und andererseits unter den kondensie-
renden Monomermolekilen, so dass es zu einer zu-
mindest partiellen Vernetzung auf der Oberflache
kommt, was die Bestandigkeit der sich bildenden Be-
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schichtung aus dem durch das Monomer erzeugten
Schicht erhéht. Bevorzugt ist dabei, dass die Oberfla-
che zuvor gesaubert wird, insbesondere fettfrei ist,
was mit herkdmmlichen, fettiésenden Lésungsmitteln
und/oder Verfahren erreicht werden kann.

[0025] Das Monomer kann aktiviert oder nicht akti-
viert verwendet werden. Die Aktivierung erfolgt durch
Einbau/Umbau reaktiver Gruppen, was beispielswei-
se durch Zugabe von Wasser oder dergleichen zum
Monomer erfolgen kann. Als Monomer sind hier
denkbar Fluorverbindungen, und zwar insbesondere
mit folgenden Eigenschaften: An Silicium gebundene
perfluorierte Gruppen mit 2C-Atomen Spacer-Ab-
stand, wobei die Verwendung von fluorierten Si-Ver-
bindungen den Vorteil hat, dass sich besonders halt-
bare Beschichtungen ergeben, und zwar aufgrund
des Umstandes, dass sich zwischen Si und dem
oberflachlich vorhandenen Metallhydroxid Bindun-
gen ausbilden und Uberdies eine sehr gute dreidi-
mensionale Vernetzung der Monomere erfolgt. Es ist
auch maoglich, fluorierte organische Verbindungen zu
verwenden, wobei sich allerdings weniger haltbare
Verbindungen ergeben, so dass eine haufigere Be-
schichtung und Erneuerung der Beschichtung erfor-
derlich ist; der Vorteil ist dabei, dass sich die orga-
nisch fluorierten Verbindungen ggf. preiswerter her-
stellen lassen und damit die einzelne Beschichtung
kostengunstiger durchzufiihren ist, was insgesamt zu
einem Kostenvorteil fuhren kann.

[0026] Bei den fluorierten Verbindungen ist es be-
vorzugt, aliphatische, langkettige, resp. zyklische ali-
phatische oder aromatische Verbindungen zu ver-
wenden. Es ist bevorzugt, CF,-Gruppen in den Ver-
bindungen zu verwenden, da CFH-Gruppen und der-
gleichen hoch toxisch sind.

[0027] Die Erfindung ist auch beim Flexodruck ein-
setzbar.

[0028] Eine antistatische Beschichtung ist insbe-
sondere von Bedeutung, wenn Gummiwalzen be-
schichtet werden, die besonders empfindlich fir Pa-
pierstaub sind und bei Vorhandensein desselben ein
schlechteres Druckbild geben. Die Verwendung einer
Beschichtung mit antistatischen Eigenschaften hat
jedoch auch positive Effekte an anderen Teilen einer
Druckmaschine. Dies gilt in gleichem Masse insbe-
sondere auch fur Walzen aus oder mit Keramikmate-
rial. Es ist weiter moglich, eine elektrostatische Be-
schichtung insbesondere einer primaren Versiege-
lungsschicht vorzunehmen, d. h. die Beschichtung
elektrostatisch aufzuspriihen, damit ein besonders
gutes Eindringen erfolgt. Dabei verbessert die elek-
trostatische Beschichtung auch dann die Eigenschaf-
ten des Gegenstandes positiv, wenn nur und aus-
schlief3lich die Substrukturen versiegelt wurden.

[0029] Die erforderlichen elektrostatischen Eigen-
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schaften der Beschichtung kénnen durch Nanoteil-
chen/-strukturen mit dissoziationsfahigen Gruppen,
insbesondere OH-Gruppen, gepragt und erreicht
werden, wobei durch die Dissoziierung eine La-
dungstrennung und Aufladbarkeit resultiert.

[0030] Eine pordse Walze kann bevorzugt in ange-
feuchtetem Zustand beschichtet werden. Die An-
feuchtung kann dabei insbesondere mit demselben
Lésungsmittel erfolgen, wie es flr die Beschichtungs-
zusammensetzung verwendet wird. Die Folge der
Anfeuchtung ist dann, dass Losungsmittel in die Ka-
pillaren der porésen Strukturen, etwa Uberlagerter
Materialfladen eindringt. Wenn nun die Beschichtung
austrocknet, wird Lésungsmittel von der Beschich-
tungsoberflache weg abdampfen. Es Iasst sich nicht
vermeiden, dass in den Kapillaren der Mikrostruktur
Lésungsmittel verbleibt; da die Kapillarkrafte grofier
sind als der Dampfdruck des Ldsemittels ist. Wenn
die Beschichtung dann zu Zwecken der Aushartung
oder dergleichen erwarmt wird, steigt der Dampf-
druck des in den Kapillaren verbliebenen Lésungs-
mittels so stark an, dass sich Dampf bildet. Bei her-
kémmlichen Beschichtungen kann dieser eventuell
nicht entweichen, da die oberflachliche Antrocknung
dampfdicht ist. Im Gegensatz hierzu ist bei den ver-
wendeten Beschichtungen mit Nanostrukturen
und/oder -teilchen innerhalb der Substrukturen eine
jedenfalls zum Abdampfen noch ausreichende Poro-
sitat gegeben, um Abdampfen der L&sungsmittel-
ruckstande aus den Kapillaren zu erméglichen, ohne
dass die Oberflache des bereits ausgeharteten oder
zumindest angehéarteten Beschichtungsmaterials
aufplatzt oder die Versiegelung beeintrachtigt ist.

[0031] In einer weiteren Ausflihrungsform wird die
Aufgabe der Erfindung geldst durch einen Teil einer
Druckmaschine, insbesondere einer Walze, insbe-
sondere einer Rasterwalze, umfassend einen erfin-
dungsgemalien Gegenstand mit einer erfindungsge-
mafen Oberflache.

Ausfihrungsbeispiel

[0032] Die Erfindung wird nur beispielsweise be-
schrieben:

Eine mit warziger Chromstruktur versehene Walze ei-
ner Druckmaschine wird mit einer Beschichtung ge-
mal EP 0587 667 B1 beschichtet. Es ergibt sich eine
Druck-Walze, die die ersten 14 Betriebstage gar nicht
gereinigt werden muss und anschlieend etwa ein
halbes Jahr mit einem Ollappen leicht zu sdubern ist.
Dies wird auf die gute Ubertragbarkeit der Farbe auf-
grund der veranderten Oberflachenenergie zuriick-
gefihrt.

[0033] Es sei darauf hingewiesen, dass bei glatten
Walzen, also nicht warzig beschichteten Walzen, der
Effekt vergleichsweise schnell verschwindet. So war
nach 1700 Druckexemplaren kein Effekt mehr zu be-
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merken. Bei einer sand- bzw. kugelgestrahlten, aber
ansonsten glatten Walze war es moglich, bis zu
11.000 Exemplare bis zum Verschwinden des Effek-
tes zu drucken. Beides ist im Vergleich zu der
Chrom-Warzen-Struktur womadglich auf die sehr hohe
Abrasion der Beschichtung bei einer glatten oder na-
hezu glatten Walze zuruckzufiihren, ist aber noch
nicht vollstandig verstanden.

[0034] Werden keine noch unbenutzten Walzen be-
schichtet, sondern bereits betriebene, z. B. lange
nach einer vorhergehenden Beschichtung, missen
diese gereinigt werden. Diese Reinigung ist per se im
Stand der Technik bekannt. Es ist méglich, durch Ab-
strahlen mit Sand, Backpulver, Kugelstrahlen, Cryo-
strahlen, Coronastrahlen, Ultraschall usw.. Weiter
kénnen die aus dem Flugzeugentlacken bekannten
Laserscanner verwendet werden. Fur Rasterwalzen
ist aufgrund der feinen Napfchen-Strukturen auch die
Reinigung durch Abstrahlen mit insbesondere in ei-
nem zumindest quasi geschlossenen Kreislauf zu
fuhrenden Nanopulver méglich. Die gereinigten Wal-
zen kdnnen dann beschichtet werden.

[0035] Es sei erwahnt, dass wahrend vorliegend die
Erfindung anhand von Druckmaschinen und zu tber-
tragender Farbe beschrieben wurde, sich entspre-
chende Vorteile seltener erforderlich werdender Rei-
nigung auch bei anderen kontinuierlich und/oder zy-
klisch arbeitenden Maschinen ergeben, bei welchen
gut haftende, schwer entfernbare Materialien Gber-
tragen oder tbergeben werden sollen. Ein Beispiel
hierfir sind PVC-Folien erzeugende Maschinen, bei
denen derzeit auf den durch das Ausgangsfluid ge-
fuhrten Heizwalzen in grolem Masse Silikondle auf-
gebracht werden missen, um den Transfer des
PVC-Materials zu gewahrleisten. Auch hier ist eine
erfindungsgemafle Beschichtung vorteilhaft. weiter
ist eine erfindungsgemale Beschichtung vorteilhaft
bei den dort verwendeten Bandsieben usw..

Patentanspriiche

1. Gegenstand mit einer Oberflache, welche zur
Erhéhung ihrer Fluidtrage- und/oder -aufnahmefahig-
keit mikrostrukturiert vergrofert ist und Substruktu-
ren mit einer Substruktur- Versiegelung aufweist, da-
durch gekennzeichnet, dass die versiegelnden
Substanzen antistatische Eigenschaften aufweisen.

2. Gegenstand nach Anspruch 1, mit einer eine
Amplitude und eine rdumliche Frequenz aufweisen-
den Grund- und Feinstruktur, wobei die Grundstruk-
tur im Vergleich zur Feinstruktur eine gréRere Ampli-
tude und eine niedrigere raumliche Frequenz auf-
weist.

3. Gegenstand nach einem der vorhergehenden
Ansprliche, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikro-
struktur durch Bereiche flach und/oder fladenférmig
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Ubereinander liegenden Materials gebildet ist.

4. Gegenstand nach einem der vorhergehenden
Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikro-
struktur ein Metalloxid, insbesondere CrO, umfasst.

5. Gegenstand nach einem der vorhergehenden
Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass die Sub-
strukturen mit fluorierten Substanzen versiegelt sind.

6. Gegenstand nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Substruk-
turen mit mehrfach fluorierte Substanzen versiegelt
sind.

7. Teil einer Druckmaschine, insbesondere eine
Walze, insbesondere eine Rasterwalze, umfassend
einen Gegenstand nach einem der vorhergehenden
Anspriche.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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